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 :يفیرعت صخلم

 مسق ةیبرتلا ةلك يف ةیرصنتسملا ةعماجلا يف  ةیسیردت  ىفطصم لامك افص دعاسملا سردملا •

  تایرصبورھكلاو رزیللا ءایزیف يف  يثحب زكرا .ءایزیفلا

 

 :ةیساردلا تاداھشلا

 دادغب  ةعماج –٢٠١٦ ءایزیفلا مولع يف سویرولاكب •

  دادغب  ةعماج –٢٠٢٠ ءایزیفلا مولع يف ریتسجام •

 

 : ةیمیداكلاا ةربخلا

 .٢٠٢٢/٢٠٢٣- ةیرصنتسملا ةعماجلا – ةیبرتلا ةیلك – ءایزیفلا مسق يف دعاسم سردم •
 

 اھسیردت مت يتلا ةیساردلا تاررقملا

 ةیلولاا تاساردلا – تایرصبلا ربتخم •

  ةیلولاا تاساردلا _ نورتكللاا ربتخم •

 



 : تایعمجلا وا ينھملا باستنلاا

  ةیرصنتسملا ةعماجلا - ءایزیفلا مسق - يعماجلا ءادلأاو ةدوجلا نامض ةنجل وضع •

 ةیرصنتسملا ةعماجلا – ةیبرتلا ةیلك -ءایزیفلا مسق –  ةیملعلا تاودنلاو رانمسلا ةنجل وضع •

 ةیرصنتسملا ةعماجلا – ةیبرتلا ةیلك -ءایزیفلا مسق – ةبلطلا نوؤش ةنجل وضع •

  ةیرصنتسملا ةعماجلا – ةیبرتلا ةیلك- ءایزیفلا نسق- ةبلطلا ةحنم ةنجل وضع •

 

 : ةیملعلا تاروشنملا

- Manufacturing Zener diode using ZnO-CuO-ZnO/Si structures deposited 
laser induced plasma technique 

- Studying the Effect of Annealing on Optical and Structure Properties of Zno 
Nanostructure Prepared by Laser Induced Plasma. 

 


